附件1：
光学环型抛光机
设备技术性能指标和配置要求

	包号
	名称
	主要性能参数要求
	数量

	1
	光学环型抛光机
	主要性能参数要求如下：
1） 抛光盘
抛光盘要采用天然泰山青花岗岩制成，面形精度为“00”级（平面度为5-8μ），在恒定的环境温度下保持其面形精度不变。
抛光盘尺寸：Ø2000mm × 250mm（直径×厚度）
抛光盘端面跳动≤0.1mm

抛光环带宽度：700mm

2）加工件最大直径：Ø700mm

3）工位数：3个。其中：修正盘工位1个、工件盘工位2个
4）修正盘系统
修正盘花岗岩，直径为1000mm，厚度为150mm。
修正盘要配有减负机构确保修正盘对抛光盘上的压力按工艺要求进行调整，并能将压力的实际数值直接由数字显示。
修正盘为主动式旋转，其转速ω2保持与抛光盘转速ω1一致，ω1=ω2不稳定允差≤1%，并自动反馈调整，其转速快慢通过显示屏显示出来 ，ω2可按工艺要求进行设置调整。
5）工件盘及检测盘
在加工Ø700mm左右圆形光学零件时，工件可直接通过导轮和主动导轮带动，无需使用工件盘。
加工小型光学元件和形状为非圆形光学元件时，应根据光学元件的要求做好工件盘，工件放置在工件盘中由工件盘带动按要求进行旋转。
工件盘由主动轮带动主动旋转，其转速ω2与抛光盘转速ω1一致，ω1=ω2不稳定允差≤1%，并自动反馈调整，其转速快慢通过显示屏显示出来 ，ω2可按工艺要求进行设置调整。
6）抛光盘转速（ω1）0.5-5转/分
7）PLC操作界面，
8）有沥青盘的刻槽装置
9）校正盘经过研磨抛光
10）高精度转盘轴承
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